

















LEO 1530VP Ultra-Hochleistungs-VP FESEM

Ultra-Hochaufldsung Optimale SE-Abbildung in GroBe Probenkammer Vollautomatisches
im Hochvakuum sowie allen Modi durch einzig- fiir Proben bis zu 150mm Pumpsystem
im VP-Modus auch an artigen In-Lens-Detektor im Durchmesser. mit unkomplizierter
nichtleitenden, unbedampften ~ Hochvakuum, sowie Bedien-Software.
Proben. patentiertem VPSE-Detektor Turbomolekular-Pumpsystem

im VP-Modus. fiir hohen Probendurchsatz.
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